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Przedmiotem wynalazku jest rotacyjny powie-
lacz kserograficzny do powielania dokumentéw o
ré6znym formacie, zwlaszcza do druku w wielu
egzemplarzach danych uzytkowych z urzadzen elek-
tronicznego przetwarzania danych.

Znane jest na przyklad z publikacji prof. Szy-
manowskiego ,Elektrofotografia” WNT, Warszawa
1965 urzadzenie kserograficzne do kopiowania do-
kumentéw i rzutowania obrazu dokumentéw na
ruchomg powierzchnie odbierajacg obraz z zespo-
tem o$wietlajgcym do o$wietlania dokumentu na
stanowisku naswietlania, element ruchowy pozwa-
lajacy powierzchnie otrzymywania obrazu umiesz-
cza¢ na drodze optycznej przenoszgcej obraz op-
tyczny dokumentu ze stanowiska naswietlania przez
soczewke na powierzchnie otrzymywania obrazu, a
takze zespél promieniowania powierzchni otrzymy-
wania obrazu. Urzgdzenie to jednak pozwala na
otrzymanie tylko jednego rozmiaru kopii bez moz-
liwosci kadrowania i powiekszania jego elementéw,
podczas gdy wielokrotnie istnieje potrzeba analizo-
wania dokumentu w jego poszczegélnych fragmen-
tach wykonywanie powiekszenn fragmentéw i ich
powielanie.

Celem wynalazku bylo usuniecie tych niedogod-
noéci znanego rozwigzania.

Cel wynalazku zostal osiggniety przez to, ze ro-
tacyjny powielacz kserograficzny ma krzywke po-
laczong kinematycznie z bgbnem, szereg wspél-
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srodkowych sektor6w o zréznicowanych powierzch-
niach czynnie polgczonych z walkiem obrazowe-
go zwierciadla, elastyczne sprzezenie zawierajgce
szereg gietkich tasm, przy czym kazda ta§ma przy-
taczona jest do odpowiedniego jednego z wymie-
nionych wspétsrodkowych sektoré6w i sektora beb-
na oraz element sterowania dostosowany do selek-
tywnego naprezania jednej z taS$m, przy. czym
zwierciadlo przedmiotowe moze byé kierowane na-
prezonymi tasmami z predko$ciag ustalong przez
promienn wspélSrodkowego sektora, do ktérego przy-
Iaczona jest naprezona ta$ma. Takie rozwigzanie
umozliwia selektywne zmienianie szybkos$ci anali-
zowania w celu zmiany wymiaru rzutowanego ob-
razu i uzyskanie odpowiednich kadrowan i po-
wiekszen.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig 1
przedstawia urzgdzenie wedlug wynalazku sche-
matycznie, fig. 2 — uklad optyczny i uklad na-
pedowy urzgdzenia wedlug wynalazku w widoku
perspektywicznym, fig. 3 — mechanizm nape-
du bebna w widoku z tylu, fig. 4 — mechanizm
napedu bebna ze zdjetg tylng pokrywag w widoku
z tylu, fig. 5 — mechanizm napedu bebna w prze-
kroju i w widoku z boku, fig. 6 — mechanizm
zmiany dlugo$ci i szybkoSci analizowania w po-
wigkszeniu, fig. 7 — mechanizm zmiany dlugosci
i szybko$ci analizowania w powiekszeniu i w prze-
kroju wzdluz linii 7—7 z fig. 6, fig. 8 — czesé me-
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chanizmu przedstawionego na fig. 6 w widoku z
przodu.

Urzgdzenie wedlug wynalazku ma kserograficz-
ny beben 1 z warstwa fotoprzewodzaca lub z przyj-
mujgca Swiatlo powierzchnig na przewodzgcym po-
dlozu, przy czym beben 1 jest nalozony na ulozy-
skowany korpus obracajacy si¢ w kierunku poka-
zanym na fig. 1 strzalka tak, by powierzchnia beb-
na przechodzila w spos6b ciggly przez szereg sta-
nowisk przetwarzania kserograficznego. Sg nimi —
stanowisko 2 ladowania, w ktérym na fotoprzewo-
dzgce pokrycie bebna nakladany jest jednorodny
tadunek elektrostatyczny, stanowisko 3 naswietla-
nia, w ktérym na powierzchni¢ bebna, w celu usu-
niecia ladunku z naswietlanych obszaréw, rzuto-
wany jest za pomocg $wiatla lub innego rodzaju
promieniowania, zgodny z oryginalem wzér, ktéry
ma byé powdelany, przez co wytwarza sie utajony
obraz elektrostatyczny powielanego dokumentu,
stanowisko 4 wywolywania, w ktérm na powie-
rzchni¢ bebna spada wywolujacy material kserogra-
ficzny, zawierajgcy czastki barwnika o ladunku
elektrostatycznym, przeciwnego znaku niz ladunek
utajonego obrazu elektrostatycznego, przy czym
czgstki barwnika przywierajg do utajonego obrazu
elektrostatycznego tworzac uksztaltowany, zgodnie
Zz powielanym oryginalem, obraz zlozony z czastek
barwigcego proszku, stanowisko 5 przenoszenia, w
ktérym obraz zlozony z czastek barwigcego proszku
jest przenoszony elektrostatycznie z powierzchni
bebna na material lub powierzchnie nosng, oraz
stanowisko 6 oczyszczania bebna i roziadowywania,
w ktérym powierzchnia bebna, w celu usuniecia
% niej pozostalych po przeniesieniu obrazu czgstek,
jest czyszczona za pomocy szczotki i naswietlana
za pomocg 7zrédia Swiatla o stosunkowo duzej jas-
noéci by usungé zasadniczo calkowicie szczatkowy
tadunek elektrostatyczny, pozostaly na powierzchni
bebna lub w jej wnetrzu.

W czasie obrotu bebna kserograficznego, coraz
‘wigksze pole dokumentu jest analizowane z szyb-

/koéciq taksy, Ze obraz optyczny jest rzutowany z
uprzednio okreflong szybkofcig, zgodng z szybko-
§cig obrotowa bebna kserograficznego.

Uklad optycznego analizowania i rzutowania slu-
zy do rzutowania ruchomego obrazu nieruchome-
go oryginatu na fotoprzewodzacg powierzchni¢ beb-
na. Zesp6! optycznego analizowania i rzutowania
zawiera pulpit nieruchomego oryginalu, ktéry za-
wiera przezroczysty, wygiety czion taki jak na przy-
klad plyta 22 lub podobny. Plyta ta jest usytuowa-
na na zewngtrz urzgdzenia i jest przeznaczona do
umieszczenia na niej powielanego dokumentu, przy
czym dokument ten jest jednorodnie o$Swietlony
i stanowi obiekt rzutowany na ruchomg powierz-
chnie $§wiatloczula bebna kserograficznego. Jedno-
rodne o§wietlenie oryginalu uzyskuje sie za pomo-
cg baterii lamp typu LMPS umieszczonych po
przeciwnych stronach pulpitu.

Analizowanie dokumentu umieszczonego na tym
pulpicie wykonuje sie¢ za pomoca zespolu zwiercia-
dla, ktéry porusza sie ruchem wahadlowym wzgle-
dem pulpitu synchronicznie z ruchem bebna kse-
rograficznego. Zesp6l zwierciadla, zawierajacy
przedmiotowe zwierciadlo 23, jest zamocowany po-
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nizej pulpitu oryginalu i odbija obraz oryginalu
przez uklad soczewek 24 na obrazowe zwierciadlo
25, ktére kieruje ten obraz na beben Kkserograficz-
ny przez szczeling w przestonie 26, przylegajgcej do
powierzchni bebna kserograficznego.

Przedmiotowe zwierciadlo 23, ohrazowe zwier-
ciadlo 25 i uklad soczewek 24 s3 umieszczone na
wspélnej nosnej ramie 13. Rama ta jest podtrzy-
mywana z jednej strony przez odpowiednio zamo-
cowany do bocznych oslon 12 urzgdzenia pret 14,
a z drugiej strony podtrzymywana jest przez ko-
lek 15 zamocowany w bocznej ostonie 12. Kon-
strukcja wsporcza 16 lamp jest przymocowana do
noénej ramy 13 i przylega do przedmiotowego
zwierciadla 23. Konstrukcja ta stanowi jednocze-
$nie podparcie dla plyty 22.

Plyta 22 wykonana z przezroczystego materiatu
takiego jak szklo jest usytuowana bezposrednio nad
osig obrotu przedmiotowego zwierciadia 23. Plyta
22 jest wygieta na ksztalt luku, przy czym pro-
mien krzywizny tego luku jest réwny odlegloéci
powierzchni plyty od osi obrotu przedmiotowego
zwierciadla 23. Oryginal, ktéry ma byé powielony,
na przyklad druk 2z elektronicznego urzgdzenia
przetwarzania danych, jest umieszczany na plycie
22 na przyklad za pomoca urzadzenia opisanego w
rozpatrywanym w chwili obecnej zgloszeniu nr
607 004 z dn. 3 01 1967 na nazwisko A. H. Hitcheock
i jest jednorodnie o§wietlany za pomocg lamp ta-
kich jak lampy fluorescencyjne typu LMPS osadzo-
nych w konwencjonalnych oprawkach zamocowa-
nych na konstrukcji wsporczej 16. Mozliwe jest
réwniez reczne umieszczanie oryginalu na ply-
cie 22,

Zwierciadlo przedmiotowe 23 podtrzymywane
jest za pomocg odpowiedniego wsporczego zespolu
zwierciadla, ktéry jest umocowany na walku 101
ulozyskowanym w lozyskach osadzonych w no$nej
ramie 13.

Zwierciadlo przedmiotowe 23 jest usytuowane w
tym zespole tak, ze jesf ono zamocowane na splasz-
czonej czesci walka 101, przez co powierzchnia od-
bijajaca tego zwierciadia znajduje sie w plaszczyz-
nie przechodzgcej przez o§ obrotu walka 101. Wa-
hania watka 101 a zatem i przedmiotowego zwier-
ciadla 23 s3 wywolywane za pomoca napedzajgcego
elementu 200.

Podczas analizowania, ruch w jednym kierunku
wywolywany jest za pomocg napedowego urzadze-
nia 250, zawierajgcego stalowe tasmy 251 i 252. Ta-
§my te sg zamocowane jednym swym koricem do
majgcej ksztalt wycinka kola krzywki 104, podczas
gdy pozostale konce tych tasm sg zamocowane do
dwupoziomowej krzywki 220 o podobnym ksztal-
cie. Krzywka 104 jest napedzana. synchronicznie
Zz obrotem kserograficznego bebna 1. Zwierciadlo
jest potem obracane do polozenia poczatku analizo-
wania za pomocg sprezyny 105, polaczonej jednym
swym koncem z kolkiem 106 umocowanym na
krzywce 220 a drugim swym koricem polaczonej z
kolkiem 107 zamocowanym w no$nej ramie 13.

Obrazowe zwierciadlo 25 jest zamocowane w od-
powiedni spos6b nieruchomo na no$nej ramie 13
na drodze optycznej z przedmiotowego zwierciadla
23, Przeslona 26 stanowi otwarte, wydluzone pu-
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detko, ktére ma Scianki boczne, $cianki czolowe
i Scianke dolng zaopatrzong w waska przebiegajaca
wzdluz przeslony 26 szczeling 27. Przeslona 26 jest
umocowana na no$nej ramie 13, przy czym jest ona
tak usytuowana, ze jej $cianka denna przylega do
obwodowej powierzchni bebna 1, a linia §rodkowa
szczeliny jest réwnolegla do osi bebna.

Kserograficzny beben 1 jest osadzony na usytuo-
wanym poziomo, napedowym wale 111, ktéry jest
ulozyskowany obrotowo w lozyskach 112 i 113 osa-
dzonych w obudowie 114 napedu bebna. Obudowa
114 jest przymocowana do bocznej oslony 12, przy
czym cze$é obudowy 114 przechodzi przed odpo-
wiednie wyciecie w bocznej oslonie 12 na zewnatrz
w kierunku podobnej oslony zamocowanej na niej
réwnolegle po stronie zewnetrznej. Na wolny, na-
gwintowany koniec walu 111 nakrecona jest ra-
delkowana nakretka 115 mocujgca wewnetrzng
piaste w bebnie kserograficznym i powodujaca jej
sprzegniecie za pomoca kolka 108 z napedowym
kolnierzem 109, zamocowanym na wale 111, przez
co beben 1 obraca si¢ wraz z watem 111. Obudowa
114 napedu bebna jest zamknieta z jednej strony
pokrywg 116 a ze strony przeciwnej pokrywa 117
ustalajacg lozysko 112 i zawierajgca uszczelke 118
otaczajgcg wal 111.

Wat 111 jest polaczony z gléwnym silnikiem na-
pedowym MOT — 3 urzadzenia wedlug wynalazku

przez odpowiednio zamocowany na koficu walu

silnika §limak 121 i poSrednie kolo zebate 122, ktd-
re z kolei napedza zamocowane na wale 111 z¢bate
kolo 123. Kolo zebate 123 jest utrzymywane w po-
lozeniu wspélosiowym z walem za pomocg pod-
kladki i lozyska nakreconego na koniec walu i po-
zostajgcego w styku z lozyskiem 113 opierajacym
'sie o jedng strone piasty zebatego kola 123 podczas
gdy przeciwna strona tego kola opiera sie o prég
utworzony na wale 111,

Kolo zebate 122 jest zamocowane na koricu walu
126 ulozyskowanego w odpowiednich lozyskach osa-
dzonych w obudowie napedu bebna. Przeciwny ko~
niec walu 126 wystaje z obudowy napedu bebna
przez pokrywe 117 poza zewnetrzng powierzchnie
wewnetrznej oslony 12, przy czym na tym korncu
watlu 126 zamocowane jest pasowe kolo 133, ktére
napedza odpowiedni pas, napedzajacy synchronicz-
nie r6zne mechanizmy urzadzenia.

Aby wywolaé ruch analizujgcy przedmiotowego
zwierciadla 23 o odpowiednim cyklu, do kola ze-
batego 123 przymocowana jest krzywka 134 z trze-
ma garbikami. Krzywka 104, do ktérej zamocowa-
ne sg konce tasm 251 i 252, jest zamocowana na
wale 141 a krzywka 220, do ktérej sa przymocowa-
he przeciwlegle konice tych tasm jest umocowana
na koncu walka 101. Na przeciwnym korcu walu
141 zamocowana jest dZwignia 142, ktéra ma pro-
wadzacy palec 143 sprzegniety z krzywka 134. Wal
141 jest ulozyskowany w lozysku 144 osadzonym w
obudowie napedu bebna i zdystansowanym za po-

mocg tulei dystansowych 137 i 138 oraz zamocowa-

nym w tej obudowie za pomocg pokrywy 145 wy-
" posazonej w odpowiednig uszczelke, podkladke i na-
kretke ustalajgcs.

Zwierciadlo przedmiotowe jest poruszane za po-
mocg tej kopstrukcji ruchem wahadlowym w ten
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spos6b, ze podczas kazdego obrotu bebna obraz
jest analizowany trzykrotnie, przy czym zachowa-
na jest synchronizacja z obracaniem si¢ bebna,
poniewaz zwierciadlo jest napedzane podczas ey-
klu analizowania bezpofrednio z walu bebna, gdyz
prowadzacy palec 143 porusza sie zgodnie z ksztal-
tem wznoszacej sie czeSci garbika krzywki 134,
ktéra jest zamocowana na wale bebna. Ruch po-
wrotny zwierciadla do polozenia poczatku analizo-
wania jest powodowany przez powrotne drialanie
sprezyny 105, przy czym ruch ten odbywa sie w.
spos6b gwaltowny co jest spowodowane ksztaltem
opadajgcej czeSci garbika krzywki 134. Jest oczy-
wiste, ze sprezyna 105 powoduje stale sprzezenie
prowadzacego palca 143 z krzywkq 134.

Dlugo$é analizujgcego luku zwierciadla 23 jest
regulowana przez oddzialywanie jednej z ta$m 251
lub 252 w taki spos6b, by wahadlowy ruch zwier-
ciadla 23 byl zsynchronizowany z obrotami ksero-
graficznego bebna 1.

Pneumatyczny cylinder 210 znanego typu, w kté-
rym tlok 211 moze przemieszczaé sie w przynaj-
mniej dwa fizycznie nieciggle polozenia lub odpo-
wiednia elektrycznie sterowany elektromagnes,
przymocowany jest do ostony 12 za pomocg odpo-
wiedniego wspornika 290, przy czym wykonawczy
organ 201, majacy szczeling 202 jest zamocowany
na konicu tloka tak, ze sworzenn 203 organu wyko-
nawczego jest sprzegniety z dZwigniq 230 czopowo
utozyskowang w ostonie 12, Za pomocy odpowied-
nich wsporniké6w na ostonie 12 zamocowana Jest
para nastawnych zderzakéw 255 i 256, kt6érych za-
daniem jest ograniczenie ruchu diwigni 230. Zde-
rzaki te umozliwiajg oddzielne regulowanie usy-
tuowania tasém 251 i 252, przez co okrefla sie polo-
zenie poczgtku analizowania zwierciadla 23. Napi-
najgca sprezyna 233 otaczajagca czop 232, kiérej
kofice s3 umocowane jeden do oslony 12 a drugi w
odpowiednim ustalajgcym wycieciy dZwigni.. 230,
jest przeznaczona do odchylania dfwigni 230 do
dolnego zderzaka 255 i do polgczenia z organem
wykonawczym 201, .

Kiedy tlok 211, a zatem i polgezony z nim wy-
konaweczy organ 201, dochodzi do’ najnizszej z dwéch
fizycznie niecigglych pozycii, dZwignia 230 podparta
za pomocg loZzysks 235 obrotowo na czopie 232 jest
obracana w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zéwek zegara, jak przedstawiono na fig. 8, do sty-
ku z dalszg ta$ma 252 i dolnym zderzakiem 2586.
Na dZwigni 230, obrotowo wzgledem niej osadzone
jest lozysko 231, ktére przy zetknieciu z tasmg 252
napina jg, tworzge w ten sposéb synchronicznie lg-
czacy przegub napedowy miedzy zwierciadlem 238
i bebnem 1. Dlugo$é tasm 251 i 252 jest tak dobra-
na, ze zwierciadlo 23 nie bedzie napedzane az do’
momentu utworzenia polgczenia napedowego mie-
dzy krzywkami 104 i 220 przez naprezenie jednejz
pednych ta§m 251 lub 252 za pomocg lozyska 231
diwigni 230. i

Kiedy polgczenie napedowe ze zwiercladlem 23
jest utworzone przez dalszg ta§me 252, zwierciadlo
to jest poruszone z wigkszg predkoécig katowa niZ
predko$é katowa obroté6w bebna kserograficznego
i po wiekszym luku niz przy skali powlielania 1:1,
powodujac analizowanie wigkszego obszaru plyty
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2%, przez co rzutowane przez ukiad soczewek 24 na
beben @ odwzorowanie oryginalu na format zmniej-
szony w stosunku de dokumentu oryginalnego.

Aby uzyskaé zwiekszenie szybkoS$ci analizowania,
promiefi liczony od $rodka walka 101 do punktu

zamocowania na Kkrzywce 220 tasmy 252 jest tak’

dobrany, Ze jest on mniejszy niz promiefi liczony
od walu 141 do punktu zamocowania tej taSmy na
krzywce 164, przez co krzywka 184 napedza zwier-
ciadlo 28 z wiekszg predkoécig katowa. Zgodnie z
analizujgeym dzialaniem opisanego ukladu optycz-
nego, gdyby szybko$é analizowania nie byla zmie-
niana zgodnie z obrotami bebna, a oryginal bylby
zmniejszany jedynie- za pomocg ukladu soczewek,
woéwczas wytwarzany bylby wydluzony, znieksztal-
cony obraz, w ktérym tylko wymiar (X) réwnole-
gly do osi bebna bylby zmniejszony, a wymiar (Y)
dokumentu oryginalnego, prostopadly do osi obro-
tu bebna bylby znieksztalcony: Dlatego, aby uzyskaé
nieznieksztalcone odwzorowanie oryginalu w skali
innej miz 1 :1 lub jego przybliZzenie nierozréinialnie
przez uiytkownika urzgdzenia, predkosé analizo-
warnia musi by¢é zmieniana zgodnie ze zmiang skali
ceyli przykladowo, obraz musi byé nakladany na
powierzchnie §wiatloczula przy stosunku predkosci
zwiekszonym na przyklad przez poruszenie zwier-
ciadla: 23 z predkoécia kgtowa wieksza niz predkosé
katowa kserograficzna bebna 1. Zwigkszenie pred-
koSl nakladamia obrazu powoduje zmniejszenie
obrazu eptycznego, wytwarzanego na bebnie ksero-
graficzcnym w klerunku ¥, natomiast zmiana polo-
enia ukladu soczewek 24, jak opisano w rozpatry-
wanym obecnie zgloszeniu zatytulowanym ,Urza-
dzenie do zmiany powiekszenia”, zgloszonym pod
mumerem 60T409 dn. $1.12.1966 roku na nazwisko
J. D: Reese, Ir. powoduje: zmniejszenie obrazu w
Kferunku X 6o daje w wyniku odwzorowania lub
powiekszenia dokumerrtu oqglnalnego wytwarza-
ne na powierzchni fotoczalej.

Tafma 25¢ jest przymocowana w dolnej ‘czefcl
krzywki 230 za pomocs gwintowlnego sworznia po-
laczonego z otworem w taS§mie i przymocowanego
do niej za pomoes edpowiedniej przeciwnaltretki.
Gérna tasma 851 jest podobnie przymocowana do
girmej czefel krzywki 2260

Ansglizowanie wickszego obszaru pomemhni
pivty 23 2e zwiekszong predkofcia oraz zmienianie
polozenia ukladu soczewek 24, w celu zmniejszenia
formatu obrazu optycznego rzutowanego na po-
wierzchnie bebna, jak oméwiono w wyzej wymie-
nionym: zgloszeniu, umozliwia . powlelanie duzych
drukéw, na przyklad arkuszy druku z maszyny li-
czcej, w formacie znormalizowanym.

Przy wykonywaniu Kopii w skali 1:1 na przy-
v kiad; kiedy pojedyncze arkusze oryginatu maja for-

mat 218279 mm lub mniejszy, tlok 211, a zatem
i: polsczony z nim wykonawczy organ 201, prze-
mieszczany jest za pomoeg pneumatycznego cylin-
dra 210 w najwyzsze z jego dwéch fizycznie- nie-
claglyclt poloieti, przy czym dZwignia 230 jest obra-
cana w kierunku ruchu wskazéwek zegara zwalnia-
jac napretenie dolnej tasmy 282, laczac sie z gor-
nym, nastewnym zderzakiem 285 i naprezajac gér-
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ng taSme za pomoca lozyska 281, przez co zosfaj'é
utworzone synchronicznie napedzajace polaczenie
miedzy zwierciadlem 23 a bebnem 1.

Gdy polaczenie miedzy zwierciadlem 28 i ksero-
graficznym bebnem 1 jest utworzone przez gérng
tasme 251, plyta 22 jest analizowana zwierciadlem
23 poruszajacym sie z ta samg predkoécig katows
co beben kserograficzny dzieki temu, Ze promien
od watka 101 do punktu zamocowania gérnej ta$my
251 jest taki sam jak promiei od walu 141 do
punktu zamocowania tej ta§my na krzywce 104. -

Jezeli dlugosé i predkoéé luku analizujacego
zwierciadla 23 sg sterowane za pomoca ta§my 251
a uklad soczewek 24 jest usytuowany tak jak opi-
sano W wymienionym poprzednio zgloszeniu, na
kserograficzny beben 1 rzutowany jest obraz op-
tyczny o wymiarach zasadniczo takich samych jak
wymiary oryginatu. Przy takim sposobie dzialania,
umieszcza sie na plycie 22 druk z urzadzenia elek-
tronicznego przetwarzania danych o formacie
216X279 mm lub mniejszy, przy czym na powierz-
chnie kserograficznego bebna rzutowany jest znor-
malizowany obraz oryginalu, w celu péZniejszego
przeniesienia na material no$ny.

Zastrzezenia patentowe

1. Rotacyjny powielacz kserograficzny zawiera-
jacy beben, $rodki do ladowania i roztadowywania
przez na$§wietlanie przewodzacej warstwy elektro-
fotograficznej, $rodki do wywolywania, $rodki do
przenoszenia obrazu, Srodki do czyszczenia, oraz
uklad optyczny skladajgcy sie z soczewek, stalego
przedmiotowego zwierciadla i obrazowego zwier-
ciadla, przy czym obrazowe zwierciadlo jest osadzo-
ne na walku i polgczone z bebnem napedzajacym
elementem, znamienny tym, Ze ma krzywke (104)
polgczong kinematycznie z bebnem (1), szereg
wspélsrodkowych sektor6w o zréznicowanych pro-
mienjach (220a, 220b) czynnie polgczonych z wal-
kiem - obrazowego zwierciadla, elastyczne sprzeze-
nie zawierajgce szereg gietkich taém (251, 252), przy
czym kadda tasma przylgezona jest do -odpowied-
niego jednego z wymiemionych wspélérodkowych
sektor6w i sektora bebna, oraz ms element stero-
wania (210) dostosowany do selektywnego napre-
zania jednej z tasm, przy czym zwierciadlo przed-
miotowe moze byé kierowane naprezonymi tasma-
mi z predkoécig ustalong przez promiefi wspél-
S§rodkowego sektora, do ktérego przylaczona jest
naprezona ta$ma.

2. Rotacyjny powielacz wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tym, ze element sterowania (210) zawiera dZwig-
nie (230) i walek lozyska (231).

3. Rotacyjny powielacz wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tym, Ze element sterowania (210) zawiera zde-
rzaki (255, 256) dla kraficowych polozen elastyczne-
go sprzeZenia. '

4. Rotacyjny powielacz wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tym, ze element sterowania ma postaé pneuma-
tycznego cylindra (210) z tlokiem (211) wzajemnie
oddzialujgcym na elastyczne sprzgzenie,
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